Mednarodni muzejski svet Slovenski odbor ICOM
v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije (SMS) in Slovenskim muzejskim drustvom (SMD)

Vas ob Mednarodnem muzejskem dnevu, 18. maju, vljudno vabi
na

TISKOVNO KONFERENCO

Muzeji v svetu sprememb. Novi izzivi, nove pobude.

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana (upravna hisa, 2. nad.)
ponedeljek, 14. maj 2012, ob 10.30

mag. Tanja Rozenbergar Sega, predsednica Slovenskega odbora ICOM: Muzeji v svetu sprememb. Novi izzivi, nove

pobude.
Metka Fujs, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije: Aktualni projekti SMS

Verena Stekar - Vidic, predsednica Slovenskega muzejskega drustva: Aktualni projekti SMD

dr. Verena Perko, predsednica Komisije za podeljevanje Valvazorjevih nagrad, priznanjin diplom:

Valvazorjeve nagrade in priznanja za leto 2011

Ob mednarodnem muzejskem dnevu, ki ga vsako leto 18. maja praznujejo muzeji po vsem svetu, se Slovenski
odbor ICOM, Skupnost muzejev Slovenije (SMS), Slovensko muzejsko drustvo (SMD) in Stevilni slovenski muzeji
in galerije, pridruzujejo prazniku s tradicionalno podelitvijo Valvasorjeve nagrade in priznanj, s prostim vstopom v
veC kot 40 slovenskih muzejev in s Stevilnimi prireditvami.

LetoSnja tema Mednarodnega muzejskega dne Muzeji v svetu globalnih sprememb - novi izzivi, nove
pobude, umeS¢a muzejsko delo in misel v dinamiko in teznje globalnega sveta, njegovega utripa, potreb in
priCakovanj ter poudarja in opozarja na mnoge priloznosti v sodobni muzejski teoriji in praksi. Svet globalnih
sprememb ponuja muzejem nove razstavne fabule z aktualnim in angaZiranim akcentom in nujno
kontekstualizacijo razstavljene vsebine, sodobne informacijske tehnologije pa oblikujejo Stevilna komunikacijska
orodja za azurno dvosmerno komunikacijo. Obenem se sprozajo povsem nove oblike muzejskega dela.

Izbrana tema potrjuje, da so muzeji del druzbe, s katero vzpostavljajo dialog in tako del sodobnosti, ki jo
sooblikujejo.

Mag. Tanja RoZenbergar Sega
Predsednica ICOM Slovenija
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